
國立清華大學  奈微與材料科技中心
多探針奈米電性量測(MPNEM)/SEM/AFM代工申請表

	 姓名
	
	所屬單位
	

	 連絡

 方式
	Tel  :            
	  單位主管/

指導教授簽章
	

	
	E-mail:             
	
	

	計畫名稱
	□國科會 NSC                                 

□校內編號                         
□其他                         
(請申請者填寫, 校內委託者請填寫校內編號)

	申請日期：_____________交件日期：_____________(請操作員填寫)


試片之說明 (額外準備一文件詳列以下項目)
	試片編號與數量
	量測方式 (e.g., FET, diode, etc.)
	接觸電極大小
	SEM or OM及示意圖
	操作溫度 (400 ~ 10 K)
	自備探針及說明
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	特殊條件或注意事項：
儀器負責人簽章： ____________
操作或維護員簽章：____________
操作溫度: □室溫 □ 變溫; SEM數位影像      □白金濺鍍機;
工作時數: 室溫      變溫     ;
收件人簽章：_______________________ （收件時請收件人填寫）



代工編號： 
































































































